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一种硅钢片测片台，属变压器生产技术领

域，包括台面、台架、驱动部和限位部，台面安装

在台架上，驱动部驱动台面在台架上转动，通过

转动变换角度，便于不同场景的硅钢片测量工

作。台面包括平台和平台合页，平台架设在台架

上，平台合页与台架上的支架合页共同组成合页

组，便于台面的转动。台架包括支架和支架合页，

支架为测片台的主体结构，平台处于水平位置

时，平台架设在台架上。驱动部包括齿轮、弧形齿

条和转盘，齿轮安装在台架的横梁上，弧形齿条

安装在台面上，齿轮与弧形齿条互相啮合，转盘

连接在齿轮上，转动转盘，齿轮驱动弧形齿条运

动，相应的，台面也随之转动。
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1.一种硅钢片测片台，包括台面（10）、台架（20）、驱动部（30）和限位部（40），其特征在

于，所述台面（10）包括平台（11）和平台合页（12），所述平台（11）架设在台架（20）上，所述台

架（20）包括支架（21）和支架合页（22），所述支架（21）为测片台的主体结构，所述平台（11）

处于水平位置时，所述平台（11）架设在台架（21）上，所述台架（20）上与平台合页（12）相匹

配的位置上具有支架合页（22），所述平台合页（12）与支架合页（22）共同完成台面（10）的旋

转操作，所述驱动部（30）包括齿轮（31）、弧形齿条（32）和转盘（33），所述齿轮（31）安装在台

架（20）上，所述弧形齿条（32）安装在台面（10）上，所述齿轮（31）与弧形齿条（32）互相啮合，

所述转盘（33）连接在齿轮（31）上，所述限位部（40）包括接头（41）、台阶齿（42）和限位杆

（44），所述接头（41）铰接在台面（10）右后侧，所述限位杆（44）安装在横梁（24）的通槽内，所

述台阶齿（42）卡在限位杆（44）上，所述对台面（10）形成支撑，所述限位部（40）与竖直方向

始终保持倾斜。

2.如权利要求1所述的硅钢片测片台，其特征在于，所述台架（21）的右前侧立柱上具有

立柱槽（23），所述立柱槽（23）用于容纳驱动部（30），所述台架（21）右侧具有横梁（24），所述

横梁（24）上具有通槽，用于容纳驱动部（30）。

3.如权利要求1所述的硅钢片测片台，其特征在于，所述限位部（40）还包括台阶齿（42）

和拉杆（45），所述台阶齿（42）的背面具有滑槽（43），所述拉杆（45）的一端穿入滑槽（43），所

述另一端沿着横梁（24）延伸至台架（20）的前方。
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一种硅钢片测片台

技术领域

[0001] 本发明涉及变压器生产技术领域，尤其涉及一种硅钢片测片台。

背景技术

[0002] 硅钢片是变压器铁芯的重要材料，剪切后的硅钢片的厚度均匀性是非常重要的要

求，厚度差异在硅钢片叠装后差异积累将影响变压器的质量特性。因而，硅钢片厚度测量是

变压器生产过程中的重要环节。

[0003] 常见的硅钢片测量工具有千分尺、卡尺和测片台。对于大型变压器使用的大尺寸

硅钢片，测片台的应用显得尤为重要。现有的测片台在测量原理上各有特点，却几乎都忽略

了台架本身的改进，在不同的应用场景下，需要不同倾斜角度的测片台，便于测量操作。

发明内容

[0004] 本发明所解决的技术问题在于提供一种硅钢片测片台，以解决上述背景技术中所

述的缺点。

[0005] 本发明所解决的技术问题采用以下技术方案来实现：

一种硅钢片测片台，包括台面、台架、驱动部和限位部，台面安装在台架上，驱动部驱动

台面在台架上转动，通过转动变换角度，便于不同场景的硅钢片测量工作。台面包括平台和

平台合页，平台架设在台架上，平台合页与台架上的支架合页共同组成合页组，便于台面的

转动。台架包括支架和支架合页，支架为测片台的主体结构，平台处于水平位置时，平台架

设在台架上，台架上与平台合页相匹配的位置上具有支架合页，平台合页与支架合页共同

完成台面的旋转操作，当然，平台合页与支架合页共同使用通条进行连接并起到转轴的作

用。驱动部用于驱动台面旋转。驱动部包括齿轮、弧形齿条和转盘，齿轮安装在台架的横梁

上，弧形齿条安装在台面上，齿轮与弧形齿条互相啮合，转盘连接在齿轮上，转动转盘，齿轮

驱动弧形齿条运动，相应的，台面也随之转动。在运动过程中，弧形齿条在横梁上的通槽内

运动，弧形齿条的一条连接杆在立柱槽内运动。限位部包括接头、台阶齿和限位杆，接头铰

接在台面右后侧，限位杆安装在横梁的通槽内，台阶齿卡在限位杆上，对台面形成支撑，限

位部与竖直方向始终保持倾斜，当限位部随台面的转动而上移时，限位部依靠自身的重力

绕接头向下摆动，使台阶齿始终有一格卡在限位杆上，阻止台面升起后又自行落下。

[0006] 进一步的，台架的右前侧立柱上具有立柱槽，立柱槽用于容纳驱动部，台架右侧具

有横梁，横梁上具有通槽，用于容纳驱动部。

[0007] 进一步的，台阶齿的背面具有滑槽，拉杆的一端穿入滑槽，另一端沿着横梁延伸至

台架的前方，当需要将台面放下时，推动拉杆，限位部将绕接头向后摆动，此时台阶齿脱离

限位杆，台面便可向下转动，直至回落到台架上。

[0008] 本发明的有益效果是：

本发明用于变压器硅钢片测量，测片台的台面可旋转不同的角度，适应不同场景下的

侧片工作，方便硅钢片测量操作。
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附图说明

[0009] 图1是本发明的示意图。

[0010] 图2是本发明的倾斜状态的示意图。

[0011] 图3是本发明的驱动部的示意图。

[0012] 图4是本发明的限位部的示意图。

[0013] 图中：10.台面，11.平台，12.平台合页，20.台架，21.支架，22.支架合页，23.立柱

槽，24.横梁，30.驱动部，31.齿轮，32.弧形齿条，33.转盘，40.限位部，41.接头，42.台阶齿，

43.滑槽，44.限位杆，45.拉杆。

具体实施方式

[0014] 为了便于理解本发明，下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中

给出了本发明的首选实施例。但是，本发明可以以许多不同的形式来实现，并不限于本文所

描述的实施例。相反地，提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容更加透彻全面。

[0015] 参见图1~图4所示的硅钢片测片台，包括台面10、台架20、驱动部30和限位部40，台

面10安装在台架20上，驱动部30驱动台面10在台架20上转动，通过转动变换角度，便于不同

场景的硅钢片测量工作。

[0016] 台面10包括平台11和平台合页12，平台11架设在台架20上，平台合页12与台架20

上的支架合页22共同组成合页组，便于台面10的转动。

[0017] 台架20包括支架21、支架合页22、立柱槽23和横梁24，支架21为测片台的主体结

构，平台11处于水平位置时，平台11架设在台架21上，台架20上与平台合页12相匹配的位置

上具有支架合页22，平台合页12与支架合页22共同完成台面10的旋转操作，当然，平台合页

12与支架合页22共同使用通条进行连接并起到转轴的作用。台架21的右前侧立柱上具有立

柱槽23，立柱槽23用于容纳驱动部30，台架21右侧具有横梁24，横梁24上具有通槽，用于容

纳驱动部30。

[0018] 驱动部30用于驱动台面10旋转。驱动部30包括齿轮31、弧形齿条32和转盘33，齿轮

31安装在台架20的横梁24上，弧形齿条32安装在台面10上，齿轮31与弧形齿条32互相啮合，

转盘33连接在齿轮31上，转动转盘33，齿轮31驱动弧形齿条32运动，相应的，台面10也随之

转动。在运动过程中，弧形齿条32在横梁24上的通槽内运动，弧形齿条32的一条连接杆在立

柱槽23内运动。

[0019] 限位部40包括接头41、台阶齿42、滑槽43、限位杆44、拉杆45，接头41铰接在台面10

右后侧，限位杆44安装在横梁24的通槽内，台阶齿42卡在限位杆44上，对台面10形成支撑，

限位部40与竖直方向始终保持倾斜，当限位部40随台面10的转动而上移时，限位部40依靠

自身的重力绕接头41向下摆动，使台阶齿42始终有一格卡在限位杆44上，阻止台面10升起

后又自行落下。台阶齿42的背面具有滑槽43，拉杆45的一端穿入滑槽43，另一端沿着横梁24

延伸至台架20的前方，当需要将台面10放下时，推动拉杆45，限位部40将绕接头41向后摆

动，此时台阶齿42脱离限位杆44，台面10便可向下转动，直至回落到台架20上。

[0020] 以上实施例主要说明了本发明的硅钢片测片台。尽管只对其中有限的实施例和技

术特征进行了描述，本领域技术人员应当了解，本发明可以在不偏离其主旨与范围内以许

多其他的形式实施。因此，所展示的实施例被视为示意性的而非限制形的，在不脱离所附权
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利要求所定义的本发明的精神及范围的情况下，本发明可能涵盖各种修改与替换的方案。
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图1

图2
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图3
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图4
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